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R Feiertag

Begrifung

Einleitung

Lacke fir die Maskentechnik
Automatisierung in der Maskentechnik

Patterngenerator mit Excimer-Laser

Forischritte in der Inspekfion und Reparatur von Reficles
Einleitung

Kathodenmasken fir die 1: 1 Elekironen-Projekiion
Rontgenmasken fir Proximity 1: 1

Masken fir Elekironen-Proximity 1: 1
Masken fir Elekironen Stepper 1: 1

Masken fir tonen-Proximity 1:1
und fir lonenstepper x : 1

Inspektion und Reparatur nicht lichtoptischer Masken

Ein neves Verfahren zur hochgenauen Messung
von Strukiurbreiten und XY-Koordinaten
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